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ortogonalmente a concentradores de tensao
semi elipticos
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RESUMO

Estudar os efeitos de diferentes entalhes circulares sobre o
patamar de ndo-linearidade na fratura de um material fragil.
Aparentemente, quando o material apresenta uma populagao
muito alta de defeitos macroscépicos, ocorre uma interagdo
com a severidade da concentracao de tensa de maneira ain-
da ndo completamente entendida. Metodologia: Determinar
pelo Método de Elementos Finitos (MEF) os fatores de Con-
centragdo de Tensdes e campos de tensao normais ao entalhe.
Estes campos sdo separados em seus componentes Sx e Sy
e fungOes polinomiais em graus adequados sdao usadas para
descrever o campo de tensdo desejado. O conhecimento dos
campos reais de tensdao permite que se descreva a interacao
destes com os defeitos de maneira mais acurada. Para se ava-
liar a pertinéncia das solucdes, fabrica-se 40 corpos de prova
de granito Andorinha. Dos corpos de prova, 15 receberam en-
talhes semi-circulares de 10 mm de raio e outros 15 de 15 mm
de raio. Por fim 10 foram testados planos, para servir como
referencia. Os resultados obtidos por MEF e comparados com
valores de literatura indicam boa concordancia com diferencgas
de ndo mais que 5%. Resultados Esperados: Definir as causas
do fen6meno observado.
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